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КРИВЦУ́Н Ігор Віталійович  (21.  10.  1954,  м.
Костянтинівка,  нині  Донец.  обл.)  — фахівець у галузі
зварювання.  Кандидат  фізико-математичних  (1987),
доктор  технічних  (2002)  наук,  професор  (2016),
академік НАНУ (2012). Державна премія України в галузі
науки і техніки (2012). Заслужений діяч науки і техніки
України (2018). Орден «За заслуги» 3-го ступеня (2024).
Закінчив Київський університет (1976). Відтоді працює в
Інституті  електрозварювання НАНУ (Київ):  від 2004 —
завідувач відділу  фізики газового  розряду та  техніки
плазми,  водночас  від  2008 — заступник директора  з
науки, від 2020 — директор.

Науков і  прац і  присвячен і  досл ідженню  і
математичному моделюванню фізичних процесів, що від-
буваються  у  плазмі  газового  розряду  при  різних
способах  дугового  (плазмового),  а  також  лазерного

зварювання  та  оброблення  металів.  Розвинув  теорію
взаємодії сфокусованого лазерного випромінювання та
дугової плазми з конденсованими середовищами; роз-
робив теоретичні основи гібридних процесів зварюван-
ня,  наплавлення  й  напилювання  покриттів,  принципи
побудови  та  методи  розрахунку  спеціалізованих  при-
строїв  для  практичної  реалізації  відповідних
технологічних  процесів;  лазерно-плазмового
порошкового  наплавлення  та  напилення  керамічних,
алмазних і алмазоподібних матеріалів; інтегр. лазерно-
дугові плазмотрони.
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